


























专利名称(译) 测量装置和测量方法

公开(公告)号 US20170112393A1 公开(公告)日 2017-04-27

申请号 US15/316934 申请日 2015-06-16

[标]申请(专利权)人(译) 京瓷株式会社

申请(专利权)人(译) 京瓷株式会社

当前申请(专利权)人(译) 京瓷株式会社

[标]发明人 TOUGASAKI TOMOYUKI
HIGUCHI TAKESHI
WADA TAKAAKI
FUJISHIRO MASATO

发明人 TOUGASAKI, TOMOYUKI
HIGUCHI, TAKESHI
WADA, TAKAAKI
FUJISHIRO, MASATO

IPC分类号 A61B5/026 A61B5/00

CPC分类号 A61B5/0261 A61B5/6826 A61B5/742 A61B5/01 A61B5/6843

优先权 2014124413 2014-06-17 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

测量装置包括设置在壳体中的接触界面，以允许与受试者的测试部位接
触;生物传感器，被配置为获取与接触界面接触的测试部位的各个生物测
量输出;温度检测器，被配置为检测接触界面的相应温度;控制器，被配置
为基于从温度检测器获得的温度测量生物信息，以及从生物传感器获得
的生物测量输出。
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